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Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2024.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 1691, DE 09 DE JULHO DE 2024

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuigbes legais e
regimentais e tendo em vista o processo 23272.000742/2024-16, resolve:

Art. 1° Autorizar o Afastamento do Pais, nos termos do artigo 95, da Lei 8.112/90, ao servidor(a) FABIO COSTA
PEIXOTO, Matricula SIAPE n°. 1495143, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico, Técnico e Tecnoldgico,
do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no periodo de 23/07/2024 a 26/07/2024, na Cidade:
Santiago, Pais: Chile, com ONUS LIMITADO.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

(Autenticado em 12/07/2024 16:19 )
RAFAEL BARRETO ALMADA
REITOR
2566347
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